
 

 

 

 

 

 

 

Lotto 1 - Sistema di deposizione di materiali mediante tecnologie a getto per la realizzazione 

di dispositivi elettronici - CIG 84540094EC 

 

Verbale di data 15 Dicembre 2020 (Id 22524124) 

 

 

Lotto 2 - Stampante 3D a deposizione di filamento estruso (FDM) - CIG 8454019D2A 

 

Verbale di data 15 Dicembre 2020 (Id 22524192) 
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